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AIZPILDA PRETENDENTS 

Ar grozījumiem

2. pielikums

iepirkuma id.nr. LU CFI 2018/36/ERAF
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN 

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS FORMA

Iepirkums tiek veikts ERAF projekta Nr. Nr.:1.1.1.4/17/I/002  „Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta pētniecības infrastruktūras attīstība”  vajadzībām

I Iekārtas nosaukums: Mikroviļņu sintēzes iekārta / Microwave-assisted synthesis system.

II CPV kods:. 31712100-1 Mikroelektronikas ierīces un aparāti
III Iekārtas piegādes un uzstādīšanas termiņš: 3 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

IV Par iekārtas tehniskās specifikācijas prasībām atbildīgais speciālists – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorijas vadošais pētnieks Guntars Vaivars (kontaktinformācija atrodama: nolikumā un www.cfi.lu.lv sadaļā “Par institūtu” apakšsadaļā “Personāls”.

1. Nenodefinētās prasības, preču zīmes un piegādājamo iekārtu stāvoklis

Ja tehniskajās specifikācijās kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja ir minētas preču zīmes vai piegādātāji vai ražotāji, tas ir jāsaprot kā atsauce uz pielīdzināmu vai augstāku kvalitāti. Līguma ietvaros piegādājamā(s) iekārta(s) nedrīkst būt lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai renovētas daļas.

If some of the technical requirements are not defined in the technical specification, it must comply with the minimum commonly accepted requirements or standards. If trademarks or suppliers or manufacturers are mentioned, this should be understood as referring to comparable or higher quality. The equipment (s) supplied within the framework of the contract shall not be used, they shall not have built-in used or renovated parts.

2. Minimālās tehniskās prasības

	N.p.k.

No.
	Prasības 
	Requirements
	Pretendenta piedāvājums



	1.
	Mikroviļņu sintēzes sistēma
	Sistēma dažādu ķīmisku savienojumu iegūšanai
	Microwave-assisted synthesis system
	System for preparation of various chemical compounds
	

	1.1 
	Sistēmas apraksts 
	Mikroviļņu sintēzes sistēma organisku un neorganisku materiālu, kā arī nanodaļiņu iegūšanai paaugstināta spiediena un temperatūras apstākļos
	System description
	Microwave-assisted synthesis system for organic and inorganic materials and also nanoparticle preparation in elevated pressure and temperature conditions
	

	1.2 
	Mikroviļņu reaktora kamera
	· Augstspiediena vienas reakcijas reaktora kamera, kas izgatavota no nerūsējošā tērauda
	Microwave Cavity
	· High pressure single reaction chamber (SRC) in stainless steel.
	

	1.3 
	· Trauka tilpums
	· Vismaz 990 ml ar vismaz 900 ml TFM (vai ekvivalenta materiāla) ielikni

·  Lai novērstu paraugu vārīšanos un piesārņošanos, reaktora traukā pirms darba spiediena iegūšanas, nelielā spiedienā iepilda inertu gāzi 
	Chamber volume
	· At least 990 ml with at least 900 ml TFM (or equal material) liner

· Pre-pressurization of the chamber with an inert gas to prevent sample boiling and eliminate risk of cross-contamination.
	

	1.4 
	Paraugu ievietošana 
	· Automātisks pacelšanas mehānisms, kas nodrošina paraugu turētāja ievadi reaktora kamerā
	Sample loading
	· Auto-lift mechanism for automated loading of the sample rack into the single reaction chamber
	

	1.5 
	Drošības funkcijas
	· Reaktora trauks tiek droši noslēgts ar dubultu nerūsējošā tērauda iebūvētu skavu. Sensori nodrošina pareizu reaktora vāka pozīciju automātiskās reaktora atvēršanās un aizvēršanās laikā

· Mehānisms drošai spiediena samazināšanai reaktorā pārspiediena situācijās (virs 199 bar)
	Safety Features
	· SRC securely closed by double interlocked stainless steel clamps. Sensors ensure the correct positioning of the SRC cover during automatic opening and closing of the SRC.

· Failsafe mechanism to safely release pressure inside the cabinet in the case of an overpressure situation (over 199 bar).
	

	1.6 
	Mikroviļņu starojuma sadalījums
	· Mikroviļņu enerģija pielāgota reaktora formai 
	Microwave Distribution
	· Microwave energy optimized to the shape of the SRC for even energy distribution (no sample rotation is needed) and maximum efﬁciency.
	

	1.7 
	Magnetrona jauda
	· Augsta mikroviļņu jauda ātrai paraugu sildīšanai (vismaz 1500W, bet ne vairāk par 1800W)
	Magnetron Output
	· High microwave power for fast heating (at least 1500W but not more than 1800W)
	

	1.8 
	Izplūdes sistēma
	· Iebūvēta dubultā izplūdes sistēma aizvada šķīdinātāju tvaikus reaktora atvēršanas laikā
	Exhaust System
	· Integrated twin exhaust system extracts solvent vapors fumes away during chamber opening
	

	1.9 
	Operatora aizsardzība
	· Plāns akrila (vai ekvivalenta materiāla) aizsargstikls ar automātisku pacelšanas/nolaišanas funkciju nodrošina maksimālu operatora aizsardzību
	Operator safety
	· Thick acrylic (or equal material) shield with automated lift/close for maximum operator safety
	

	1.10 
	Spiediena kontrole
	· Automātiska spiediena samazināšana beidzoties mikroviļņu programmai.
Analogs manometrs, kas nodrošina ērtu spiediena vērtības nolasījumu veikšanu neatrodoties tiešā iekārtas tuvumā. Drošības vārsts nodrošina manuālu spiediena samazināšanu elektroenerģijas padeves traucējumu gadījumā
	Pressure control
	· Automated pressure release at the completion of the microwave program. Analog manometer for easy reading of SRC pressure from across the lab. Safety valve enables manual release of pressure in case of power failure.
	

	1.11 
	Dzesēšana 
	· Reaktora kameras dzesēšana ar ūdeni, kas nodrošina īsu dzesēšanas posma laiku un nodrošina lielāku paraugu skaita sagatavošanu dienā  
	Cooling
	· SRC is water cooled for fast cool down step and increased sample throughput per day.
	

	1.12 
	Reakciju iespējas
	· Iespēja veikt līdz 22 reakcijām vienā iekārtas darbības reizē vienādos temperatūras un spiediena apstākļos (lietojot atbilstošu papildus aprīkojumu)
· Iespēja veikt sintēzi no mazāk kā 1 mL līdz vismaz 900 mL tilpumā.

· Iespēja pievadīt reaktorā vismaz 3 gāzes vienlaicīgi
· Iespēja reakcijas veikt vismaz 300 oC un 199 Bar spiedienā
	Reaction capabilities
	· Capability to perform parallel synthesis up to 22 different reactions within in the same run, and at the same temperature and pressure conditions (by using optional accessories). 
· Capability to perform synthesis from less than 1 mL up to at least 900 mL volume.
·  Capability to introduce up to 3 gases in reaction chamber simultaneously.

· Capability to prepare samples at least at 300 oC temperature and at 199 bar pressure
	

	1.13 
	Mēģenes 
	· Lai izvairītos no mēģeņu tīrīšanas, iespējams izmantot vienreizējas lietošanas stikla mēģenes.
	Vials
	· Disposable glass vials can be used, eliminating the vial cleaning step. 
	

	1.14 
	Kondensācija
	· Djuāra trauks efektīvai paraugu tvaiku kondensācijai.
	Condensation
	· Dewar ﬂask for efficient condensation of sample vapor.
	

	1.15 
	Parauga ņemšana
	· Atbilstoša nerūsējošā tērauda kapilāra cilpa, kas nodrošina drošu reakcijas produktu ņemšanu augsta spiediena apstākļos.
	Sampling
	· Dedicated stainless steel capillary coil for safe sampling reaction products at high-pressure conditions.
	

	1.16 
	Vadības panelis
	· Industriālas klases kontrolieris ar skārienjūtīgu ekrānu. Augstas izškirtspējas  6,5’’ ekrāns, kas var attēlot vismaz 65000 krāsas. 1 gab. USB pieslēgvieta printera pievienošanai, 2 gab. PS2  pieslēgvietas tastatūras un peles lieslēgšanai. Vismaz 3 gab. RJ 45 pieslēgvietas citu perifēro iekārtu pieslēgšanai. Metodes un sintēžu rezultātu informācija  var tikt saglabāta ar datoru savienojamā atmiņas kartē vai USB datu nesējā
	Control terminal
	· Industrial grade touch screen controller with high resolution 6.5” screen and at least 65000 color display. 1 USB port for printer, 2 PS2 ports for mouse and keyboard, at least 3 RJ 45 ports for external devices. Methods and runs can be saved on a PC-compatible removable ﬂash-card or USB memory stick.
	

	1.17 
	Programmatūra
	· Ar ikonām attēlota izvēlne, kas nodrošina lietotājam labot, saglabāt un lietot virtuāli neierobežotu skaitu metožu. Jābūt iespējai izvēlēties vismaz sekojošas interfeisa valodas – angļu, vācu, krievu.
	Operating software 
	· Icon-driven software allowing the user the edit, save, and run a virtually unlimited number of methods. Must be an option to choose the language of the interface from at least following languages - English, German, Russian
	

	1.18 
	Temperatūras sensors
	· Temperatūras sensors nodrošina vienlaicīgu temperatūras attēlošanu un kontroli mikroviļņu reaktora kamerā un atsevišķi katrā reakcijas mēģenē. Darba temperatūra līdz 300 oC. Iebūvētais temperatūras sensors reaktora kameras ārējās temperatūras kontrolei un monitoringam, kas nodrošina aizsardzību pret tā pārkaršanu.
	Temperature sensor
	· Temperature sensor to directly monitor and control the temperature in the single reaction chamber and in all vials simultaneously. Operating temperature up to 300°C. Built-in temperature sensor to monitor and control the external temperature of the chamber, preventing overheating. Built-in sensors to monitor magnetron and microwave antenna temperatures.
	

	1.19 
	Spiediena sensors
	· Spiediena sensors, kas vienlaicīgi tieši uzrauga un kontrolē spiedienu reaktora kamerā un visās reakciju mēģenēs. Maksimālais darba spiediens ne mazāks par 199 bar.
	Pressure sensor
	· Pressure transducer to directly monitor and control the pressure in the single reaction chamber and in all vials simultaneously. Maximum operating pressure not less than 199 bar.
	

	1.20 
	Komplektācija
	· Mikroviļņu sintēzes iekārta ar kontrolieres paneli un gāzu pieslēgšanas sistēmu.

· Paraugu turētājs 4  paraugiem ar visiem nepieciešamajiem aksesuāriem, paraugu trauki ar tilpumu 70mL, izgatavoti no PTFE/TFM vai ekvivalenta materiāla
· Ūdens recirkulācijas dzesētājs

· Sešu lapiņu maisītāja uzgalis izgatavots no teflona vai ekvivalenta materiāla
· Programmatūra datu pārnešanai un apstrādei datorā
	Complete set
	· Microwave synthesis system with control panel and gas connection system

· Sample holder kit for 4 samples including all necessary accessories, Sample vials made of PTFE/TFM or equal material
· Recirculating water chiller
· Stirrer with hexagonal pole coupling (Weflon or equal material wings)

· Software for data transfer to an external PC and processing
	

	2.
	
	Garantija un pēcgarantijas remontdarbi 
	
	Warranty and post-warranty repairs
	

	2.1.
	Garantija 


	Jāsniedz vismaz 1 (viena) gada garantija detaļām un iekārtu remontdarbiem. 
	Warranty
	Provide at least 1 (one) year warranty for parts and equipment for repairs.
	

	2.2.
	Pēcgarantijas remontdarbi 
	Iekārtas piegādātājam par atsevišķu samaksu (kas netiek iekļauta finanšu piedāvājumā) jāspēj sniegt pēcgarantijas remontdarbu pakalpojumi vismaz 5 (piecus) gadus. 
	Post-warranty repairs.
	The equipment must be able to provide post-warranty repair services for a period of at least 5 (five) years for a separate payment (not included in the financial offer).
	

	3.


	
	Piegāde un uzstādīšana 
	
	Delivery and installation
	

	3.1.
	Piegādes un uzstādīšanas izmaksas 
	Piegādes un uzstādīšanas izmaksām jābūt iekļautām sistēmas cenā. 
	Delivery and installation costs
	Delivery and installation costs must be included in the systems price.
	

	3.2.
	Piegādes un uzstādīšanas laiks 
	Sistēmas piegādei un uzstādīšanai jānotiek ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas. 
	Delivery and installation time
	The delivery and installation of the system must take place no later than within 3 (three) months after the conclusion of the contract.
	

	3.3.
	Apmācība
	Pasūtītāja pārstāvja apmācība darbam ar sistēmu.
	Training
	Client representative training with the system.
	

	3.4.
	Dokumentācija
	Piegādāto iekārtu detalizēta dokumentācija.
	Documentation
	Detailed documentation of supplied equipment.
	


___________________________________________               _________________________


  /vārds, uzvārds/name, surname/ 



/amats/position/                  


/paraksts/signature/

_________, 2018.gada ___._____________

/ vieta/place/

* Pretendents šo pieteikuma veidlapu var parakstīt Elektroniskās iepirkumu sistēmas  lietotāja parakstu, reģistrējoties sistēmā un ielādējot dokumentu 

* The Tenderer can sign this application form with the signature of the Electronic Procureent System user by registering in the systemn and loading the document
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